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o Unidade 1 - Introdugdo a dispositivos Opticos e sensores semicondutores: Conceitos importantes para o estudo de g
dispositivos Opticos e sensores semicondutores; Caracterizagao. (=
w

o Unidade 2 - Materiais e Dispositivos Optoeletronicos: Propriedades Opticas dos materiais; Interagdo da Radiagdo com a
Matéria-Modelo Classico; Fotodetetores; Diodo emissor de luz; Emissdo estimulada e lasers; O Laser de diodo
semicondutor; Acopladores oOpticos; Células Solares.

o Unidade 3 - Sensores integrados em silicio: Propriedades mecénicas do silicio; Converséo de sinais em transdutores de
silicio; Sensores térmicos; Sensores mecéanicos; Sensores magnéticos; Sensores de umidade; Sensores radiantes;
Tecnologia de fabricacdo de sensores; Encapsulamento de sensores.

OBJETIVO GERAL

e Apresentar os conceitos fundamentais necessarios ao entendimento do funcionamento de dispositivos opticos e
sensores semicondutores.

e Conhecer técnicas de caracterizacao e estrutura de dispositivos 6pticos e sensores semicondutores.
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